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Fraunhofer IPMS startet Projekt »SMut«
Neues Level der Diunnfilmcharakterisierung in greifbarer
Nahe

Das Fraunhofer Institut fiir Photonische Mikrosysteme IPMS hat das 6ffentlich
geforderte Projekt »SMut« gestartet, um gemeinsam mit den Partnern Credoxys
und SweepMe! ein innovatives Messsystem zur prazisen
Diinnfilmcharakterisierung zu entwickeln. Dieses System ermdglicht
Experimente unter variablen Bedingungen und setzt neue MaBstabe in der
Charakterisierung organischer Materialien.

Das Fraunhofer IPMS hat kirzlich neue Chips und Messadapter zur
Dinnfilmcharakterisierung fir Materialien aus der organischen Elektronik sowie der
dinnfilmbasierten Gas-Sensorik vorgestellt. Auf dieser Basis wurde das 6ffentlich
geforderte Projekt »SMut« ins Leben gerufen, in dem das Fraunhofer IPMS und die
Partner Credoxys und SweepMe! ihre Expertise bundeln, um ein neuartiges Messsystem
zu entwickeln.

Das innovative System wird aus einer Basisstation und mehreren Proben-Carriern
bestehen, die bereits in einer Glovebox mit Forschungsproben bestlickt werden kénnen.
Damit wird es maglich sein, verschiedene elektrische und photoelektrische Experimente
unter unterschiedlichen Gasen, Driicken und Temperaturen durchzufthren. »Der
Probencarrier soll in einer Glovebox handhabbar und unter Schutzgas entnehmbar sein
sowie Langzeitmessungen Uber mehrere Wochen erlauben, erlautert Dr. Alexander
Graf, Projektleiter am Fraunhofer IPMS.

Dank der Softwareentwicklung von SweepMe! kann nahezu jedes Messgerat und jede
Messroutine intuitiv konfiguriert werden. »Die von uns im Projekt zu entwickelnde
Softwareldsung ermdglicht erstmals eine intuitive und out-of-the-box nutzbare
Charakterisierungsplattforme, fasst Dr. Axel Fischer, Geschaftsfiihrer der SweepMe!
GmbH, die Projektziele zusammen.

Dr. Jérn Vahland, Materialentwickler der Credoxys GmbH, zeigt sich begeistert von den
neuen Méglichkeiten, die das Messsystem bieten wird: »Der Aufwand, den wir derzeit
in die Charakterisierung unserer OLED-Materialien stecken, ist enorm. Vor allem
Langzeitmessungen unter kontrollierter Atmosphare und Temperatur sind aktuell
besonders herausfordernd. Mit diesem System wird ein neues Level der
Dunnschichtcharakterisierung erreicht. Die Reproduzierbarkeit und die
Messmaglichkeiten sind sensationell. «

Das Grundkonzept und der prinzipielle Systemaufbau werden auf der Analytica am
Messstand des Fraunhofer IPMS in Halle A3 - #312, interessierten Besuchern vorgestellt.
Individuelle Termine kénnen vorab Uber die Webseite des Fraunhofer IPMS vereinbart
werden.
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Die Forderung des Projekts erfolgt aus Mitteln des Europaischen Fonds fir regionale

Entwicklung (EFRE) und aus Steuermitteln auf Grundlage des vom Sachsischen Landtag
beschlossenen Haushaltes.

Uber das Fraunhofer IPMS

Das Fraunhofer IPMS ist ein international fihrender Forschungs- und
Entwicklungsdienstleister fur elektronische und photonische Mikrosysteme in den
Anwendungsfeldern Intelligente Industrielésungen, Medizintechnik und Gesundheit,
Mobilitat sowie Grine und Nachhaltige Mikroelektronik. Forschungsschwerpunkte sind
kundenspezifische miniaturisierte Sensoren und Aktoren, MEMS-Systeme,
Mikrodisplays und integrierte Schaltungen sowie drahtlose und drahtgebundene

Datenkommunikation. Das Angebot reicht von der Beratung und Konzeption Uber die
Prozessentwicklung bis hin zur Pilotserienfertigung.

Bildmaterial

Chip als Grundlage zur hochpréazisen elektrischen

Untersuchung von Schichten mit Stand zu Projektbeginn. Dieser Prober soll mit

©Fraunhofer IPMS Messelektronik, Software erweitert werden, so
dass unkompliziert und automatisiert

Materialbewertungen durchgefihrt werden
konnen.
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Passiver Prober zur halbautomatisierten Messung
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Kofinanziert von der
Europaischen Union

Freistaal

SACHSEN

Diese MaBnahme wird mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des vom
Sdchsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist eine der fiihrenden Organisationen flir anwendungsorientierte Forschung. Im
Innovationsprozess spielt sie eine zentrale Rolle — mit Forschungsschwerpunkten in zukunftsrelevanten Schiisseltechnologien und dem Transfer von
Forschungsergebnissen in die Industrie zur Starkung unseres Wirtschaftsstandorts und zum Wohle unserer Gesellschaft. Seit ihrer Griindung als
gemeinndtziger Verein im Jahr 1949 nimmt sie eine einzigartige Position im Wissenschafts- und Innovationssystem ein. Knapp 32 000
Mitarbeitende an 75 Instituten und selbststandigen Forschungseinrichtungen in Deutschland erarbeiten das jahrliche Finanzvolumen von

3,6 Mrd. €. Davon entfallen 3,1 Mrd. € auf das zentrale Geschaftsmodell von Fraunhofer, die Vertragsforschung.



